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(57) Abstract: The invention relates to a flow apparatus (1) for a spectrometer system, comprising a first optics element (2) that is 
optically coupleable to a spectrometer (4) and comprising a second optics element (3) that is optically coupleable to a light source 
(5), which are arranged at a distance from one another in the region of a measurement gap (6) through which a liquid (8) can flow, in 
the region of which a light beam (7) emerging from the second optics element (3) and reaching into the first optics element (2) is at 
least partly absorbable, wherein a through-flow amount of the liquid (8) through the measurement gap (6) is influenceable by a 
change in the distance (10) between the two optics elements (2, 3) in order to be able to use the spectrometer system with a 
multiplicity of different samples. The invention also relates to a method for operating such a flow apparatus (1). 

(57) Zusammenfassung: 
[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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Die Erfindung betrifft eine Durchflusseinrichtung (1) fiir ein Spektrometersystem, mit einem ersten, an ein Spektrometer (4) 
optisch koppelbaren Optikelement (2), und mit einem zweiten, an eine Lichtquelle (5) optisch koppelbaren Optikelement (3), 
welche im Bereich eines von einer Fliissigkeit (8) durchstrombaren Messspaltes (6) voneinander beabstandet angeordnet sind, in 
dessen Bereich ein aus dem zweiten Optikelement (3) austretender und in das erste Optikelement (2) gelangender Lichtstrahl (7) 
zumindest teilweise absorbierbar ist, wobei durch eine Veranderung des Abstandes (10) der beiden Optikelemente (2, 3) eine 
Durchflussmenge der Fliissigkeit (8) durch den Messspalt (6) beeinflussbar ist, um das Spektrometersystem mit einer Vielzahl 
verschiedener Proben einsetzen zu konnen. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Betreiben einer solchen 
Durchflusseinrichtung (1). 


